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(54) Osvétlovaci systém se sloZenym pPevaddiem

Osvétlovaci systém je urden pro kopi-
rovaci & projekdni zaPizeni s pouZitim
svételného zdroje s rotadné symetrickou
kPivkou svitivosti., Gdelem vyndlezu Je
zvy8it svdtelnou Wdinnost systému a zmen-
it energetické ztréty na minimum pii
dodrZeni velmi dobré rovnomdrnosti osvét-
leni pracovniho pole. Uvedeného udelu
se dosahne osvétlovacim systémem tvorenym
prstencovym kondenzorem, asférickym zrcad-
lem a sloZenym prevad&dem. Plevadsl je
tvofen minimalngd tremi okrajovymi dastmi
dodek, které jsou umistdny rotadng syme-
tricky kolem osy zdroje. TéZ prstencovy
kondenzor a asférické zrcadlo Jsou rotacd~— .
né symetrické kolem osy zdroje svétla.
Vyndlez lze vyuZit u vét3iny projeklnich
kopirovacich za¥izeni, napiriklad kinema-
tografické projekei, p¥i projekei static-~
kych diapozitivi, u fotografickych kopi-
rovacich a projekénich zafizeni.
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Vyndlez se tykéd osvétlovaciho systému pro kopirovaci
& projekini zarizeni, ve kterych je pouZit zdroj svidtla
8 rotadn& symetrickou kfivkou svitivosti.

V poslednich letech byly pro kopi?ovaci a projek&ni
zabizenl vyvinuty nové svételné zdroje, které maji vysokou
svételnou ud¥innost, vhodné spektrdlni vlastnosti & malé
rozméry sviticiho pole. Jednd se zejména o vysokotlaké pro-
jekdni vybojky rtufové, xenonové nebo halogenidové se zé-
ficim polém tvaru iUsedky. Ddle se jednéd o trubicové halo-
genové Zdrovky se zéiicim polem tvaru védlce. V3echny tyto
zdroje maji rotadné symetrickou k¥ivku svitivosti.

» Dosud b&%n¥ uZivané osvitloved systémy v Padé za¥i-
zeni &asto nerespektujfl specifické vlastnosti vySe uvedenych
zdrojli. Casto se pourivaji klasické Zo¥kové kondenzory nebo
eliptickd &i parabolickd zrcadla. Vysledkem je nizkd svitel-
né ¢&innost v prvnim p¥ipadd nebo 3patnd rovnom&rnost osvit-
leni ve druhém pripad&. U dolkovych systémi je pak Casto na
zdvadu pPimkovy tvar sviticiho pole, ktery omezuje rozlido=-
vac{ schopnost kopirovaciho nebo projekéniho zatizent ve
sm¥ru kolmém na smér sviticiho pole.

Vyse uvedené nedostatky z velké &4sti odstranuje osvét-
lovaci systém se sloZenym pfevédééem, sklédajici se ze zdro-
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je svétla s rotadn& symetrickou k¥ivkou svitivosti, kolem
n&ho¥ je umistén prstencovy kondenzor a asférické zrcadlo
pro zobrezeni sviticiho pole sv&telného zaroje do pfevédé-
ge. Prstencovy kondenzor a asférické zrcadlo jsou rotad-

né symctrlcké podle osy zdroje. Podstatou vynédlezu je, Ze
prevadéé pro usmérn&ni svazkii paprski do osvétlované plo~-
chy v piipadd osv¥tlovactho zabfzenf nebo p¥es kondenzor
do4promitané ptedlohy & objektivu v p¥ipad& projekiniho za-
¥izen{ je tvofen minimdln¥ t¥emi okrajovymi ¥dstmi &oZek,
které jsou umfstiny symetricky kolem osy svételného zdroje.

Tento systém umo¥nuje soustPedit velkou &dst avitelné
energis vyzarované zdrojem na osvétlovanou plochu’a to 8 vel=-
mi dobrym rozloZenim osv&tleni.

‘Na priloZeném vykrese je uveden jeden pfiklad uspoid=-

dénit osvétlovaciho systému se sloZenym pfevadééem podle vyné-

lezu,, na obr.l schematicky v Fezu,na obr.2 v &elnim pohledu na
prevad&d. :
Rotadné symetricky podle osy své&telného zdroje 1 je u=

mistén prstencovy kondenzor 2 se stiedem v ose zdroje 1 @
asférické zrcadlo 3. V ose svételného zdrojelje téZ umistin
sloZeny pfevédéé 4, ktery je podle této osy rotainé symet-
ricky. Prevaddd 4 se sklédé minimdln& ze t#1 okrajovych &és-
ti dolek.

Svdtlo ze zdroje 1 je apustiedovéno prstencovynm konden-
zorem 2 na asférické zrcadlo 3,& tim pak na sloZeny pievadéé
4, v n¥m¥% se vytvori sekundérni obraz zdroje ve tvaru sviti-
ciho prstence. Svazek je ddle soust¥edé&n pfevadééem 4 do o-
sv&tlované plochy 5 (p¥i u#%itf{ v kopirovacich strojich) nebo
je soust¥ed¥n kondenzorem 6 do objektivu 8, p¥i¥em¥ prochéd-
z{ promitanou p¥edlohou 7 (pii pouziti v projekénich zarize-
nich).

7 vykresu je ziejmé vyuZiti znadné &4sti svétla zdroje,
pridem¥ hlavni paprsek le?f v mist¥ nejvy33{f svitivosti
u vdt3iny vyde uvedenych zdrojd.
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Primér sekunddrniho zdroje je dén délkou sviticiho
pole. Pro bodové zdroje je moZno konstrukei pfevédéée 4
dosdhnout prim&ru od 15 mm vy%e, pro halogenové Zérovky
'8 del¥im vldknem jsou p.uméry nékolik en. :
| Vzhledem ke znadhému tepelnému namdhdnf je prstencovy
kondenzor 2 vyroben z odolndho skla (nap¥.SIiiX) nebo z kie-
menndho skla.

2*i mén& nérodnych aplikescich je ze systému prstenco-

vy kondenzor 2 vypudtén.
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Osvitlovaci systém se slelenym pfev‘dééel peuZivajici
zdroj svétla s rota¥nd symetrickeu k¥ivkeu avitivesti,
kelem jehe% esy je symetricky umistéa prstemcevy kene
densor a asférické srcadle nebe pro jednoduiii'aplikuco
peuge aeférické srcadlo pro zobraseni sviticiho pele
svételného sdroje do pfov‘d&éo, vysnaleny tim,¥e plree
vad&® (4) pro usmérnéni svasku paprski do esvitlevané
plochy (5) v pripadd osvétlovaeihe zaiizeni nebo pies
‘kendenzor (6) a pFedlohu (7) do ebjektivu (8) v pF¥ipaw
dé projek¥nfho zaXfzenf je tvoren minimdlnd t¥emi ekra-
jovymi ¥dstmi ¥o¥ek,které jsou umistdny symetrieky kelem

o8y zdreje (1) .
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